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圆度、圆柱度测量仪检定规程

引言

本规程在确保满足被检定仪器主要性能要求的前提下,精简了部分检定项目,增加

了检定圆柱度仪的有关部分。对模拟式仪器,除按本规程中规定内容检定外,还须按附

录A中有关内容进行补充检定。

1 范围

本规程适用于圆度、圆柱度测量仪的首次检定、后续检定和使用中的检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T1182—1996 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示法

GB7234—1987 圆度测量 术语、定义及参数

GB7235—1987 评定圆度误差的方法 半径变化量测量

JB/T10028—1999 圆度仪 (代替ZBJ42030—1988)
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

测量系统:由传感器、放大器检测电路、滤波器、计算处理、显示输出系统构成。

4 概述

圆度测量仪 (以下简称圆度仪)是以精密回转中心为回转测量基准,通过传感器测

量被测件不同转角位置上的实际轮廓到回转中心半径的变化量,来定量评价被测件某一

横截面圆度的测量仪器。按基准回转轴线形成方式分为传感器回转式 (见图1)和工作

台回转式 (见图2)两类。按信号处理形式分为模拟输出式 (记录仪显示、输出)和数

字输出式 (计算机处理评定、显示、输出)两类。可用于测量内、外回转表面各截面轮

廓的圆度、同心度和端面跳动等参数。
圆柱度测量仪 (以下简称圆柱度仪)是以精密回转中心线为回转测量基准,精密直

线运动导轨为直线测量基准,通过位于直线运动导轨上的位移传感器,测量圆柱体表面

若干截面在不同转角位置上的实际轮廓到回转中心线半径的变化量,来定量评价圆柱体

表面圆柱度的测量仪器。按基准回转轴线形成方式也分为传感器回转式 (见图3)和工

作台回转式 (见图4)两类。按信号处理形式分为模拟输出式 (记录仪显示、输出)和

数字输出式 (计算机处理评定、显示、输出)两类。可用于测量圆柱面工件表面轮廓的
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